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摘要(译)

导管压力传感器技术领域本发明涉及一种导管压力传感器，其具有可操
作以提供代表压力的信号压力传感器包括传感侧和压力参考侧。至少一
个信号传输介质耦合到传感器，用于传输代表压力的信号。提供一种凸
形载体，其具有形成为暴露传感器的感测侧的槽。凸形载体适于接收传
感器，使得传感器的感测侧与槽相邻。提供粘合材料以将传感器安装到
载体上。压力传感模块易于安装和制造，因为模块可以容易地粘合并安
装在导管内。
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